
新磁性材料を用いた光ビーム走査ミラーの実現と
レーザ投影装置への応用 

  
 
  

研究概要 

真に使い勝手が良く、装着していることさえ気にならない新しい構成の眼鏡型レー
ザ・ディスプレイの実現を最終目標に、新磁性材料であるFe-Pt磁性薄膜を用いて
レーザビーム走査MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）ミラーを作製し、画
像生成用レーザ投影装置への適用を試みた。 

研究成果 
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研究名「新材料を用いた超小型レーザビーム走査
ミラーの作製とそれを用いた眼鏡型ディスプレイの
実現」 

Fe-Pt磁性薄膜を用いることにより、超小型のMEMSミラーを実現し、サイズが
13×4.5×4.5 mmと超小型の画像生成用レーザ投影光学エンジンプロトタイプを試
作した。 

１）合波器の光導波路出力端からの光ビームの拡がり角の低減 
２）Fe-Pt磁性膜の厚膜化（膜厚500 nm、保磁力４ kOe（図1、図2） 
３）MEMSミラー駆動用ソレノイド・コイルの小型化（図3） 
４）レーザ投影用超小型光学エンジンの実現（図4） 

図２． Fe-Pt磁性膜特性 

図３．試作ソレノイド・コイルの特性 図４．試作光学エンジン・プロト概観図 
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図１． Fe-P磁性膜X線回折パターン 


